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54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR BASED SEMICONDUC-

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES HALBLEITERBAUELEMENTS AUF DER BASIS EINES NI-

(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of
a nitride compound semiconductor based semiconductor element. In a
first step of the inventive method, a semiconductor body (1) containing
at least one nitride compound semiconductor is provided. A metal layer
is applied to the surface (6) of the semiconductor body (1) in a second
step. In a third step, the semiconductor body (1) is subsequently struc-
tured, whereby part of the metal layer (7) and parts of the semiconductor
body (1) located thereunder are removed.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zur
Herstellung eines Halbleiterbauelements auf der Basis eines Nitrid-Ver-
bindungshalbleiters. In einem ersten Schritt des Verfahrens wird ein
Halbleiterkorper (1) bereitgestellt, der mindestens einen Nitrid-Verbin-
dungshalbleiter enthélt. Auf die Oberflache (6) des Halbleiterkorpers
(1) wird in einem zweiten Schritt eine Metallschicht (7) aufgebracht.
Nachfolgend wird in einem dritten Schritt der Halbleiterkorper (1) struk-
turiert, wobei ein Teil der Metallschicht (7) und Teile des darunterliegen-
den Halbleiterkérpers (1) abgetragen werden.
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